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“Extendiendo los grados de libertad del micromaquinado de
semiconductores por grabado quimico asistido por metal”

Dr. Enrique Quiroga Gonzélez
Instituto de Fisica, BUAP

El grabado consiste en devastar de forma controlada para
esculpir en tamafos micro y nanométricos. Dentro de las técnicas de
grabado mas promisorias esta el grabado quimico asistido por metal
(MACE), que permite consumir en donde se colocan particulas
metalicas catalizadoras.

En el Laboratorio de Energia del Instituto de Fisica, BUAP, se

trabaja en modificar la técnica MACE al incorporar parametros
adicionales, como campo eléctrico transversal o luz. De esta forma
se ha logrado dar mas grados de libertad al grabado y asi facilitar la
obtencion de nuevas estructuras o acelerar la velocidad de grabado.
Con las nuevas estructuras se han podido desarrollar dispositivos
biomedicos, electronicos, y de almacenamiento de energia.
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